
 DenTech China 空压机入馆申请 

 

上海世博展览馆、主办方： 

我司于_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，在贵馆参加 DenTech China

展览会。现有空压机需进入上海世博展览馆作静态陈列展示（空压机清单如下）。 

针对自带空压机入馆行为，我司承诺： 

1、在整个展览期间，我司保证所有空压机设备只在展位上作静态陈列展示，不作其他使用。

如发现空压机在展览期间使用或在展位以外的其他位置出现，世博展览馆及主办方有权采取必

要的措施，包括但不限于移除该空压机设备等，由此产生的全部后果和责任由我司自行承担。

如有丢失或损坏等，与场馆方、主办方无关。 

2、展览期间我司将自行负责妥善保管所有空压机设备并负责其安全，如有丢失或损坏等，

与场馆方、主办方无关。 

3、对该空压机设备所引起的一切事故纠纷及造成的一切损失，包括但不限于给场馆设施造

成的损坏、给世博展览馆、主办方或任何其他方造成的人身伤害或财产损失等，均由我司自行

承担。此外，我司同意上海世博展览馆及主办方保留出于安全考虑而对相关安全隐患行为采取

任何必要措施的权利，并承诺赔偿由此给世博展览馆及主办方所造成的一切费用和损失。 

 

序号 展位号 公司名称 空压机型号 数量 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

注：我司已知悉并接受若空压机需入馆，《DenTech China 空压机入馆申请》须经参展商公司盖章确认后现场

提交主办方盖章确认。 
 

参展公司签字盖章： 

参展公司:                                       展位号.:     

联络人 :                     电邮:    

电话:     传真:     

签署:                   日期:                             

 

 


